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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i naprawa elementéw i ukladow optycznych

Oznaczenie arkusza: M.14-01-15.05
Oznaczenie kwalifikacji: M.14
Numer zadania: 01

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego™

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Oczyszczony obiektyw mikroskopowy

1

Powierzchnia zewnetrzna soczewki obiektywu bez smug, plam, pytkow

2

Powierzchnia wewnetrzna soczewki obiektywu bez smug, plam, pytkow

Rezultat 2: Karta pomiaréw powiekszenia obiektywu

1

Zapisany wynik 1 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5%

2

Zapisany wynik 2 pomiaru powi¢kszenia obiektywu — 5%

Zapisany wynik 3 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

Zapisany wynik 4 pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

Zapisany wynik 5 pomiaru powiekszenia obiektywu — 5*

6

Zapisany ostateczny wynik pomiaru powigkszenia obiektywu — 5*

Rezultat 3: Zmontowane lusterko mikroskopowe

1

Obudowa zespotu luster bez zadrapan, rys

2

Uchwyt lusterka bez zadrapan, rys

Obrot lusterka w uchwycie ptynny, bez zacieé¢

Powierzchnia lustra ptaskiego bez smug, plam, pytkow

Powierzchnia lustra sferycznego bez smug, plam, pytkow
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Numer

stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania czyszczenia, pomiaru powiekszenia i montazu lusterka mikroskopowego

1

Zdajacy do pomiaru powigkszenia obiektywu stosowat mikroskop z ptytka mikrometryczna

2

Pomiary liniowe wykonywal suwmiarka

Nawijal tampony za pomoca podstawki

Korzystat z metalowego pojemnika z przykryciem podczas mycia powierzchni optycznych

Stosowat lupe do sprawdzania czystosci powierzchni optycznych

Uzytkowal narzedzia precyzyjne do montazu zgodnie z przeznaczeniem

Stosowat dostepnie srodki ochrony indywidualne;j

Pozostawil uporzadkowane stanowisko pracy

Egzaminator ... ..o

imig i nazwisko
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data i czytelny podpis




